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(57) Установка и способы очистки кислого газа (1), в которых используют многоступенчатый цикл
абсорбции в процессе десульфуризации на основе аммиака (9) для очистки остаточного кислого
газа (6) после предварительной очистки кислого газа (1), при этом достигается эффективная
очистка кислого остаточного газа (6) при низких затратах. Параметры кислого остаточного газа
(6) можно регулировать с помощью системы (7) регулирования так, что величина энтальпии
кислого остаточного газа (6) находится в интервале от 60 до 850 кДж/кг сухого газа, например в
интервале от 80 до 680 кДж/кг сухого газа или от 100 до 450 кДж/кг сухого газа, и удовлетворяет
требованиям к десульфуризации на основе аммиака (9), при этом достигается синергизм процессов
предварительной очистки кислого газа (1) и десульфуризации на основе аммиака (9). Кроме того,
сульфид водорода может быть превращен в серу/серную кислоту (3) плюс сульфат аммония (11) с
регулируемым отношением полученных компонент.
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